riermasao do produte ZEISS Axio Imager Vario
Examine grandes amostras — de modo automatizado e compativel
com camaras estereis.

We make it visible.
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Foque-se em grandes amostras — de forma rapida e reproduzivel

Axio Imager Vario coloca as suas amostras em um patamar elevado de pesquisa,
desenvolvimento e garantiada qualidade — desde os seus sensores MEMS menores
até wafers XXL. Com um tamanho maximo de amostra de até 300 mm x 300 mm
e a impressionante altura da camara de amostras de até 254 mm, vocé analisa as
suas amostras grandes sem ter que destrui-las previamente. A forma da estrutura
em pilar garante uma estabilidade confiavel. Teste a sua wafer na camara estéril —
Axio Imager Vario tem certificacao segundo a DIN EN ISO 14644-1 e cumpre 05
requisitos da classe 5 de camara estéril. Com transmissao Z motorizada e hardware
de foco automatico, vocé ajusta automaticamente amostras reflexivas de baixo
contraste em uma posicao de foco ideal. E obtém sempre os melhores resultados.
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ZEISS Axio Imager Vario:

Amplie o seu escopo dimensional

Escolha entre duas colunas manuais e uma
motorizada e tire proveito do tamanho maximo
de amostra de até 300 mm x 300 mm e da im-
pressionante altura da camara de amostras de até
254 mm. Quer sejam amostras pesadas ou em
combinagdo com o microscépio confocal LSM
700 — gracas a robusta forma da estrutura em
pilar, vocé se beneficia de estabilidade confidvel e
evita vibragdes. Amplie as suas possibilidades e
faca a sua selecdo a partir de diferentes mesas de
amostras para luz incidente e luz transmitida, bem

como de porta-amostras.

Mais simples. Mais inteligente. Mais integrado.

Com certificacao pela aplicacao

em camaras estéreis

A verificacdo da sua wafer e das fotomascaras
esta sujeita a requisitos rigorosos de limpeza.
Axio Imager Vario tem certificacao segundo a
DIN EN ISO 14644-1 e cumpre os requisitos da
classe 5 de camara estéril através do kit para
camaras estéreis. Acessorios abrangentes como
o revolver porta-objetiva 7x com protecao contra
particulas e espirros garantem que as suas
amostras estdo limpas em qualquer momento.
A capacidade funcional dos seus componentes
continua totalmente garantida.

A qualquer momento focalizados

Para ensaios da superficie de amostras reflexivas,
de baixo contraste, vocé equipe Axio Imager Vario
com o hardware de foco automatico de rapido
funcionamento. Isto garante uma precisao elevada
de até 0,3 de profundidade de campo da objetiva
e adapta-se a aplicagdes na luz incidente assim
como na luz transmitida. O sensor registra alter-
acoes da posicdo de foco. Eventuais desvios séo
compensados automaticamente. Mesmos amostras
grandes permanecem no foco durante o proces-
so no sentido x-y.
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A sua perspectiva além da técnica

Para as suas inspecdes na fabricacdo industrial,
como por ex. ensaios da superficie de amostras
reflexivas, de baixo contraste, tais como laminulas
de metal, wafer polida ou estruturada, bem como
pesquisa, vocé necessita de um sistema de foco de
rapido funcionamento, que garanta uma precisao
elevada de no max. 0,3 de profundidade de campo
da objetiva. Combine Axio Imager Vario com o
hardware de foco automatico e beneficie da foco
preciso, rapido, através de uma ampla gama de
captura de até 12000 pm. O foco automatico se
adequa a aplicacdes na luz incidente como na luz
transmitida, no campo claro, campo escuro, con-

traste de polarizacdo, DIC e iluminacdo inclinada.

Modo de funcionamento

A luz estruturada gerada pelo LED no modulo do
sensor do foco automatico é conduzida pela obje-
tiva para a amostra e refletida pela superficie da
amostra. O sistema de foco automatico determina
automaticamente o nivel maximo de reflexdo e
dessa forma coloca o foco na superficie. O foco
automatico pode ser operado em trés modos dife-
rentes, dependendo da composicao das amostras
(reflexiva / parcialmente reflexiva / difusa), e com
trés precisdes também diferentes (exata / balango /
rapida). O sensor registra alteracdes e desvios na
posicao de foco e o controle de foco automatico
compensa-os automaticamente através do acesso
direto ao acionamento z do microscopio.

AUT_O FC'CU.S

Modulo de sensor

Principio de funcionamento com foco automadtico, 1) LED, 2) Mddulo de sensor, 3) Sensor, 4) Divisor de raio, 5) Objetiva, 6) Amostra

Aumento da objetiva

Max. gama de captura em pm
(superficie branca reflexiva)

Maxima precisdo da posicao do Tamanho minimo do objeto de
foco (exata) (~0,3 de profun-  enfoque em pm
didade de campo da objetiva)

em pm
1,25x >12000 ~170,00 ~2000
2,5x >10000 ~42,00 ~1000
5x >10000 ~8,90 ~500
10x >8000 ~2,50 ~250
20x >4000 ~0,60 ~125
50x >700 ~0,25 ~50
100x >150 ~0,20 ~25




A sua perspectiva além da técnica

A fabricacdo de semicondutores, bem como a inspecao de wafers, tem lugar em camaras estéreis para que

Resumo
seja possivel proteger os componentes de impurezas, que podem influenciar a sua capacidade funcional. -

As vantagens As camaras estéreis colocam, dessa forma, grandes exigéncias em termos do ar ambiente. Segundo a =
DIN EN ISO 14644-1, elas se dividem em diferentes classes, que se diferenciam pelo nimero e tamanho =

As aplicacoes ; ) } L N ~ R L
de particulas por m3. Axio Imager Vario tem certificacdo para utilizacdo em camaras estéreis, segundo a

O sistema DIN EN ISO 14644-1, e cumpre 0s requisitos da classe ISO 5 de camara estéril utilizada com mais frequéncia

através do kit para este tipo de camaras. Esta classe corresponde a FED STD 209E (1992) norma da classe
Tecnologia e detalhes

100. O kit para camaras estéreis contém, para isso, um revolver porta-objetiva 7x especial, uma protegao

Assisténcia contra particulas e uma protecao contra espirros. Vocé encontra todos os componentes em uma embalagem
dupla com limpeza final e adequacéo de eclusa.

Classes de camara estéril segundo a DIN EN I1SO 14644-1

Classe ISO Valores limite (particulas por m?) para particulas igual e superior a

0,1 pm 0,2 pm 0,3 pm 0,5 pm 1,0 ym 5,0 pm
1SO 1 10 2
1SO 2 100 24 10 4
IS0 3 1.000 237 102 35 8
1SO 4 10.000 2.370 1.020 352 83
I1SO 5 100.000 23.700 10.200 3.520 832 29
IS0 6 1.000.000 237.000 102.000 35.200 8.320 293
IS0 7 352.000 83.200 2.930
I1SO 8 3.520.000 832.000 29.300
I1SO 9 35.200.000 8.320.000 293.000




Resumo

As vantagens

As aplicacoes

O sistema

Tecnologia e detalhes

Assisténcia

Amplie as suas possibilidades

A pequena coluna manual de suporte permite um
tamanho maximo de amostra de 200 mm x 200
mm no sentido x-y e alturas de amostra de até
254 mm.

A grande coluna manual de suporte permite

tamanhos de amostra de 300 mm x 300 mm no
sentido x-y e alturas de amostra de até 254 mm.
Esta coluna é adequada para a combinacao
com LSM 700.

A coluna motorizada de suporte permite taman-
hos de amostra maximos de 300 mm x 300 mm
no sentido x-y e alturas de amostra de até 254 mm,
apresentando uma operagao com trés botdes se-
gundo o padrao industrial. Esta coluna é adequada
para a combinagdo com LSM 700.



Amplie as suas possibilidades

ZEISS Axio Imager Vario e ZEISS LSM 700
A combinagao de Axio Imager Vario e LSM 700

Resumo

As vantagens revela novas possibilidades de utilizacdo. Em
o particular, amostras que tém que ser analisadas
As aplicacoes . .
com altaresolucao e sem contato sao, da mesma
O sistema forma, bem sucedidas. Em detalhe, os fragmentos
. laterais mais finos conseguem ter uma resolucao
Tecnologia e detalhes oOptica de até aprox. 120 nm (estrutura/largura de
Assisténcia linha). Com LSM 700 vocé determina com a maxima
precisao os defeitos de superficie menores no
dimensionamento de apenas alguns nanémetros
e classifica-os no local. Com Axio Imager Vario,
em combinacdo com LSM 700, vocé constroi
topografias de valas isoladas a laser (laser scribes),
bem como superficies de células solares de cama-
das finas. Valas a laser e a rugosidade da superficie
sao medidas e determinadas com mais precisao.
Outro exemplo tipico de utilizacdao consiste na

construcao de topografias das trilhas condutoras

de prata das células solares de silicio, com base nas
quais a qualidade da serigrafia pode ser avaliada.
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Na medida exata das

Aplicacoes tipicas, preparados tipicos

suas utilizacoes

Funcdo ZEISS Axio Imager Vario apresenta

Células solares de silicio cristalinas

Crivo para estampagem destinado a células solares

Célula solar de camada fina

Wafer

Fotomascaras

Inspecao TFT LCD (ISO 13406-2)

Industria automovel

Recursos naturais

Industria de navegacao aérea e espacial

= Analise da morfologia da superficie ]
= DimensOes dos contatos de metal (dedo de prata, busbar) L]
m Dimensdes e continuidade das valas de isolamento

m Altura e largura de espagos vazios no modelo [

= Continuidade das valas de isolamento n
m Profundidade de introducdo das valas de isolamento [
m Distribuicdo e orientagdo dos cristais, tensao e micro-fissuras [
na camada fina de silicio cristalina n
m Verificacdo de particulas, abrasdes, defeitos do modelo ]
n
n
m Verificacdo de pontos de cromo e de particulas [
m Particulas na camada de cromo L
|}
n
m Verificagdo de pixels de luz continua (tipo de erro 1) ]
m Verificacdo de pixels pretos continuos (tipo de erro 2) n
m Verificacdo de subpixels com defeito, de luz continua (tipo de erro 3) [ ]
m Verificagdo de subpixels com defeito, de cor preta continua (tipo de erro 3)
m Verificagdo e desenvolvimento de materiais compositos L]
m Verificagdo da qualidade de costuras de soldagem L]
m Verificacdo de inclusoes e fissuras
m Determinacdo das finuras do gréo e das inclusées ndo metélicas
= Andlise de textura e estrutura =
= Andlise de poros [
m Andlise de fluorescéncia u
m |magens em 2D e 3D
m Verificacdo e desenvolvimento de materiais compositos [
m Verificagdo da qualidade de costuras de soldagem L
m Verificacdo de inclusdes e fissuras
m Determinacdo de analise granulométrica e das inclusdes nao metalicas

Mesa manual ou motora para luz incidente
Kit para camaras estéreis

Mesa manual ou motora para luz incidente
Kit para camaras estéreis

Mesa manual ou motora com placa de vidro de insercdo
Médulo de luz transmitida

Hardware de foco automatico

Kit para camaras estéreis

Mesa manual ou motora com Wafer-Chuck
Kit para camaras estéreis
Hardware de foco automatico

Mesa manual ou motora com suporte de mascara
Kit para camaras estéreis

Maodulo de luz transmitida

Hardware de foco automatico

Mesa manual ou motorizada com placa de vidro de insercao
Maodulo de luz transmitida
Hardware de foco automatico

Mesa manual ou motorizada para luz incidente
Hardware de foco automético

Mesa manual ou motorizada com placa de vidro de insercdo
Médulo de luz transmitida
LSM 700

Mesa manual ou motorizada para luz incidente
Hardware de foco automético
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ZEISS Axio Imager Vario na utilizacao

Células solares de silicio monocristalinas

& o - gt Ba S e ¥ Sl

Luz incidente, C-DIC, EC Epiplan-APOCHROMAT 50x/0,95

Dedo de prata em célula solar de silicio policristalina;
EC Epiplan-APOCHROMAT 20x/0,60

Dedo de prata: Reconstrucdo 3D em célula solar de silicio
monocristalina, EC Epiplan-NEOFLUAR 20x/0,50

Valas de isolamento: Valas de isolamento estruturadas a laser em
célula solar de silicio monocristalina;EC Epiplan-APOCHROMAT
20x/0,60

9
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ZEISS Axio Imager Vario na utilizacao

Crivo para estampagem

Luz incidente, campo escuro EC Epiplan-NEOFLUAR 10x/0,25

Luz incidente, campo escuro, EC Epiplan-NEOFLUAR
50x/0,95

Reconstrucdo em 3D: Com o médulo de topografia AxioVision
foi registrada uma Z-Stack e representada como reconstrucdo
em 3D.

Reconstru¢do rotativa em 3D

10
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ZEISS Axio Imager Vario na utilizacao

Célula solar de camada fina

Luz incidente, polarizacdo; EC Epiplan-NEOFLUAR 50x/0,80

Célula solar de camada fina CdTe: Estrutura a laser em célula
solar de camada fina no revestimento TCO em vidro, Luz inci-
dente, polarizacdo, EC Epiplan-NEOFLUAR 50x/0,80

Célula solar de camada fina de silicio: Superficie de uma célula
solar de camada fina; Luz incidente, polarizacéo, EC Epiplan-
APOCHROMAT 50x/0,95

Célula solar de camada fina de silicio, Superficie de uma célula
solarde camada fina, Luz incidente, polarizacdo com placa
lambda, EC Epiplan-APOCHROMAT 50x/0,95

"



ZEISS Axio Imager Vario na utilizacao

Wafer
Resumo
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Luz incidente, campo escuro, EC Epiplan-APOCHROMAT 10x/0,30

Wafer com deposicdo: Luz incidente, C-DIC; EC Epiplan-APO-
CHROMAT 50x/0,95

Defeitos do modelo: Luz incidente, campo claro; EC Epiplan-
APOCHROMAT 50x/0,95

o

Modelo de fotomdscara: Luz transmitida, campo claro; EC Epi-
plan-APOCHROMAT 10x/0,30

12
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200 pm

Luz transmitida, campo claro, EC Epiplan-APOCHROMAT 10x/0,30

Erro de subpixel claro: Mancha clara em fundo preto causada
por subpixel azul no estado "on".

Erro de subpixel escuro: Mancha escura em fundo branco
causada por subpixel vermelho no estado "off".

Deposicdo em LCD: Pode originar manchas escuras, Delimitado
ao microscopio por subpixel "off"

13
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Experiencie a qualidade em cada componente possivel

4]

e

-

Microscopio

Axio Imager.A2 Vario (manual, codificado)
Axio Imager.Z2 Vario (pode ser totalmente
motorizado)

Axio Imager.Z2 Vario (sem foco)

2 Objetivas

Luz incidente: EC EPIPLAN, EC Epiplan-NEOFLUAR,

EC Epiplan-APOCHROMAT

Luz transmitida: N-ACHROPLAN, EC Plan-NEO-
FLUAR, Plan-APOCHROMAT, C-APOCHROMAT,
FLUAR

Especial: LD EPIPLAN, LD EC Epiplan-NEOFLUAR

3 lluminacoes

= 12V 100 W halogéneo
= 100 W HBO

m microLED

4 Cameras

Cameras recomendadas:
m AxioCam HRc

= AxioCam MRc5

= AxioCam MRc

m AxioCam ICc 5

5 Software

AxioVision, AxioVision LE

Mddulos AxioVision recomendados:

MosaiX (gravagao de imagens, mesa de digita-
lizacdo)

Analise de ferro fundido, tamanho do grao,
analise multifase, NMI, Particle Analyzer, linha
de referéncia, Medicdo interativa, Shuttle & Find

(analise de imagens)

6 Acessorios

Hardware de foco automatico

Sensor linear

Mesas: Mesa de movimentos cruzados

A/D 200 x 200 R,

Mesa de movimentos cruzados Luz incidente
300 x 300 R,

Mesa de digitalizacdo 200 x 300 STEP,

Mesa de digitalizacao 300 x 300 STEP

14
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Visao geral de sistema ZEISS Axio Imager.A2 Vario

Crossline graticule
see price list

Eyepiece PL 10x/25 Br. foc.
444034-9000-000

Eyepiece PL 16x/16 Br. foc.
444054-9000-000

Eyepiece E-PL 10x/25 Br. foc.
444234-0000-000

Eyepiece E-PL 10x/23 Br. foc.
444235-0000-000

Eyepiece PL 10x/23 Br. foc.
444036-9000-000

@D——

Auxiliary microscope, d=30 mm
444830-9902-000

Metal insert plate
432324-9000-000
Glass insert plate
432324-9010-000

Wafer holder rotating, ——|
for 6" and 8" wafer
432636-9010-000

Vacuum wafer holder,

rotating for 6" and 8" wafer
432636-9030-000

Mounting frame
with mask holder for 6"x6"
432324-9020-000

Binocular phototube 1525
(100:0/0:100), upright image
adjustable stop,

425503-9901-000

camera port with interface 60N

Comfortable binocular
Ergophototube 15°/23
(50vis:50doc), upright image
variable, continuous horizontal
and vertical adjustment of the
binocular component,

camera port with interface 60N
425515-0000-000

Camera Adapter
see price list

Tube module 60N,
100% to the camera,
reversed image
425518-9000-000

Binocular Ergophototube
20°/23 MAT (100:0/0:100),
upright image variable,
continuous vertical
adjustment 44 mm,
camera port with
interface 60N
425514-0000-000

ical stage A/D 200x200 R
432036-9040-000

Mechanical stage A 300x300 R
432036-9030-000

(also usable with 432636-9010-000

or 432636-9030-000)

Note:

Not possible with Stand column man.
basic with base plate, Axio Imager Vario
(430025-9060-000)

I Scanning stage 200x200 STEP
432036-9020-000

L Scanning stage 300x300 STEP
432036-9010-000
Note: for 8
Not possible with Stand column man.
basic with base plate, Axio Imager Vario  Vacu
(430025-9060-000)

Wafer holder rotating,
432636-9000-000

rotating for 8" and 12" wafer
432636-9020-000

Stage controller XY STEP SMC 2009
432929-9010-000
Joystick XY; CAN
432903-9010-000

Stand column man.

with base plate,

Axio Imager Vario
430025-9050-000

Stand column man. basic
with base plate,

Axio Imager Vario
430025-9060-000

Stand column mot. STEP
with Base plate,

Axio Imager Vario
430020-9050-000

in addition

Stage Controller XYZ
STEP SMC 2009 Vario
432929-9020-000

" and 12" wafer

um wafer holder,

Condenser,
LD achromatic Universal transm./refl.-light stage carrier
0.8 HDIC for Axio Imager Vario

424206-9901-000

Condenser module @
DIC

see price list

Achromatic

LD condenser

0.8 H D Ph DIC
424204-9901-000
(do not use with
scanning stage
432036-9010-000)

Condenser, LD achromatic
0.8 H DIC 5x
424226-9000-000

(do not use with scanning stage
437036-9010-000

430709-9000-000

for reflected light
424929-9903-000

426921-0000-000
426922-0000-000

for EC EPN 5x-100x
426923-9901-000

Compensator mount 6x20
with DF stop
424706-0000-000

Reflector module C-DIC/TIC ACR P&C

C-DIC prism for modulator turret
C-DIC prism for modulator turret

TIC prism for modulator turret

te:
Usable mechanical and scanning stages see price list

A3

Objectives M 27
ICS objectives
<o nrica list

microLED
423053-9070-000
HAL 100 illuminator with quartz collector
423000-9901-000

Double filter wheel,
discrete, man.,

2x4 positions
428300-9901-000

Filter set transm. light
with neutral-density and
color filters, d=2
487935-9010-000

\/L Transmitted-light module
with condenser carier

System desk for for Axio Imager Vario
Axio Imager Vario 423906-9000-000
1500x800 mm

430025-9201-000

Power Supply, external for
HAL 100 and LED lamps,
CAN connect
432610-9040-000

(Power supply 232 CAN)

External control-box for Axio Imager.A2 Vario
432610-9051-000

(included in .A2 Vario)

Controller cable 2 m for Axio Imager Vario
432610-9080-000

(included in .A2 Vario)

Controller cable 6 m for Axio Imager Vario
432610-9090-000

Coaxial transmitter MARC for Axio
432906-0000-000

(included in A2 Vario)

Table-top base for MARC

435604-9010-000

Tube lens 1.25x >
425303-0000-000
Tube lens 1.6x to be equipped at most D

425304-0000-000
Tube lens 2.5x
425305-0000-000
Tube lens 4.0x
425307-0000-000

Camera path deflection
on the left side, interface 60N
425103-0000-000

Camera path deflection

on the left side, mot., interface 60N

425104-0000-000

Note:
Not with analyzer slider!

for camera path deflection required:

Beam splitter 5

for camera deflection, 34x46x2.2 mm

425110-9120-000

or
Path deflecting mirror 100 %
for camera deflection, 34x46x4 mm

425110-9110-000

with three tube lenses
n tube lens turret,
cod., with Bertrand system
425309-9901-000
with tube-lens 1.0x

Microscope module

Axio Imager.A2 Vario mot.
with control-box
430025-9000-000

Polarizer slider for
reflected light,
360° rotatable
427704-9901-000

Adjusting aid for
HBO/XBO lamps
423631-9901-000

Stop slider with centerable
luminous-field diaphragm
423611-0000-000

4-position modulator revolver
I

for circular DI
% DIC slider
see price list

424703-0000-000
6-position objective nosepiece,

Pol M27 cod. Vario

424514-9020-000

6-position objective nosepiece,

HD DIC M27 cod. Vario

424514-9030-000

Note:

Usable only if no camera
path deflecting system
on the left side is inserted:

(included .A2 Vario)

Slider man. with variable
rectangular diaphragm
423615-0000-000

o ifrequired
Extension cable 2 m

for illuminators HAL 100/LED
457411-9051-000

447230-9903-000
Switching mirror mot.; CAN
447229-0000-000

9

llluminator microLED
423053-9070-000

HAL 100 illuminator
with quartz collector
423000-9901-000

Collector for light guide
447250-0000-000
additional accessories

on request

{— Diffusion disk for
reflected-light illumination,
switchable

HBO 100 illuminator
with lamp mount

423632-0000-000 and collector
(included in .A2 Vario) 423010-0000-000
HBO 100 illu
[ Shutter, standard self-adjusting with
423621-9901-000 lamp mount

and collector
423011-9901-000

(included in .A2 Vario)

L Shutter high speed,
for reflected-light illumination
423622-9901-000

Power supply unit for HBO 100,
90...250 V, 50...60 Hz, 265 VA
432604-9902-000

Stop slider with
centerable aperture stop
423613-0000-000

Double filter wheel, discrete,
man., 2x4 positions
428300-9901-000

Double filter wheel, discrete, man.
with neutral-density filter set d=25
with 2x4 postions
428319-9000-000

Neutral-density filter set D/A, d=25
487931-9901-000

Neutral-density filter set

for reflected light, d=25
487935-9020-000

Analyzer slider D/A
with lambda-plate,

Quartz depolarizer
d=32 mm
453653-0000-000

/@

Analyzer slider D/A, fixed
428101-0000-000

«each rotatable +/- 10°
453663-9901-000

Analyzer slider D/A with
lambda-plate, 360° rotatable
428102-0000-000

Analyzer slider D/A,

360° rotatable
428103-0000-000

428105-0000-000

15



Visao geral de sistema ZEISS Axio Imager.Z2 Vario

Resumo

External I-b
432610-9070-000
(included in .2 Vario with focus)

Controller cable 2 m for Axio Imager Vario
43

if required
" Extension cable 2 m for illuminators HAL 100/LED
457411-9051-000
Extension cable 6 m for illuminators HAL 100/LED
457411-9070-000

4-position CAN hub
432927-9050-000

for Axio Imager.z2 Vario

Crossline graticule
see price list

As vantagens ®

0
@@

Eyepiece PL 10x/25 Br. foc.
444034-9000-000

Eyepiece PL 16x/16 Br. foc.
444054-9000-000

Eyepiece E-PL 10x/25 Br. foc.
444234-0000-000

Eyepiece E-PL 10x/23 Br. foc.
444235-0000-000

Eyepiece PL 10x/23 Br. foc.
444036-9000-000

Camera Adapter
see price list
Docking station with TFT display for —|
xio i i i
432926-9001-000

Controller cable 6 m for Axio Imager Vario
432610-9090-000

Electronic Coaxial Drive; CAN —— Il
432904-9901-000

Switching mirror

for 2 il

447230-9903-000

Switching mirror mot.;

cAN Illuminator microLED
4472, 4

As aplicacoes

to be equipped at most with three tube lenses:
5-position tube lens turret, mot., with Bertrand system
425302-9901-000

with tube-lens 1.0x

5-position tube lens turret, cod., with Bertrand system
425309-9901-000
with tube-lens 1.0x

Power Supply, external for HAL 100 —!
and LED lamps, CAN connect
432610-9040-000

(Power supply 232 CAN)

Comfortable binocular

Tube module 60N,
100 % to the camera,
reversed image
425518-9000-000

O sistema Binocular phototube 15°/25
(100:0/0:100), upright image
adjustable stop,

camera port with interface 60N

425503-9901-000

Binocular Ergophototube
20°/23 MAT (100:0/0:100),
upright image variable,
continuous vertical
adjustment 44 mm,
camera port with
interface 60N
425514-0000-000

Ergophototube 15°/23
(50vis:50doc), upright image
variable, continuous horizontal
and vertical adjustment of the
binocular component,

camera port with interface 60N
425515-0000-000

Focus Linear Sensor with
tube adapter plate for
Axio Imager.22 Vario
425300-9000-000
Note: Not usable with
Auto Focus equipment!
(425131-9000-000)

Tecnologia e detalhes

Tube lens 1.25x
425303-0000-000
Tube lens 1.6x
425304-0000-000
Tube lens 2.5x

Microscope module
Axio Imager.Z2 Vario mot.
with control-box

HAL 100 illuminator
with quartz collector

Assisténcia o)))), | Stage controller XY STEP SMC 2009 i microLED 4 423000-9901-000
432929-9010-000 423053-9070-000 Tube lens 4.0x Microscope module

Auxiliary microscope, d=30 mm
444830-9902-000

Joystick XY; CAN
432903-9010-000

HAL 100 illuminator with quartz collector
423000-9901-000

425307-0000-000

Axio Imager.22 Vario mot.
without objective focusing
430020-9010-000

(do not use with

stand colum
430025-9050-000)

Collector for light guide
447250-0000-000
additional accessories

on request

Double filter wheel,
discrete, man.,

2x4 positions
428300-9901-000

Filter set transm. light
with neutral-density and
color filters,
487935-9010-000

Camera path deflection
on the left side, interface 60N
425103-0000-000

5 Camera path deflection

on the left side, mot., interface 60N
425104-0000-000

Stand column man.

with base plate,

Axio Imager Vario
430025-9050-000

stand column man. basic
with base plate,

Breath and
sneeze guard for
Axio Imager Vario
430025-9100-000

[— Diffusion disk for
reflected-light illumination,
switchable
423632-0000-000

HBO 100 illuminator
with lamp mount
and collector

— Mechanical stage A/D 200x200 R

Metal insert plate 432036-9040-000 Imager Vario Note: — (included in .A2 Vario) 423010-0000-000
432324-9000-000 430025-9060-000 Not with HBO 100 illuminator,
Glass insert plate Mechanical stage A 300x300 R Stand column mot. STEP analyzer [— shutter, standard self-adjusting with
432324-9010-000 432036-9030-000 with Base plate, slider! 423621-9901-000 lamp mount

(also usable with 432636-9010-000
or 432636-9030-000)

Axio Imager Vario
430020-9050-000

and collector
423011-9901-000

(included in .A2 Vario)

Wafer holder rotating,

for 6" and 8" wafer Note: in addition: Auto Focus equipment for L Shutter high speed,
432636-9010-000 Not possible with Stand column man. Stage Controller XYZ Sideport 60N on Axio Imager.M2m/z2m, for reflected-light illumination
Vacuum wafer holder, basic with base plate, Axio Imager Vario STEP SMC 2009 Vario Axio Imager Vario.Z2 with 423622-9901-000

432929-9020-000

rotating for 6" and 8" wafer
432636-9030-000

(430025-9060-000) motorized focus
425131-9000-000 and

Installation kit for Auto Focus equipment
on Sideport Axio Imager.M2m/z2m
with tube lens and beam combiner
850 nm UV/VIS

425131-9030-000

Note: ———————— |
Not usable with Auto Focus equipment!

for camera path deflection required;
Beam splitter 50 %
for camera deflection, 34x46x2.2 mm

Polarizer slider for reflected
light, 360° rotatable
427704-9901-000

Adjusting
for HBO/XBO lamps
423631-9901-000

[~ Scanning stage 200x200 STEP
432036-9020-000

Mounting frame
with mask holder for 6"x6"
432324-9020-000 L Scanning stage 300x300 STEP
432036-9010-000 Wafer holder rotating,
Note: for 8" and 12" wafer
Not possible with Stand column man. 432636-9000-000
basic with base plate, Axio Imager Vario  Vacuum wafer holder,
(430025-9060-000) rotating
for 8" and 12" wafer
‘ 432636-9020-000

Power supply unit for HBO 100,
90..250 V, 50...60 Hz, 265 VA
432604-9902-000

Stop slider with
centerable aperture stop
423613-0000-000

Stop slider mot. with
centerable aperture stop
423614-9901-000

Condenser, Transmitted-light module 425110-9120-000 Stop slider mot. with 8-position
s with condenser carrier, or Stop slider man. with centerable  Double filter wheel, discrete, aperture stop turret,
0.8 HDIC for Axio Imager Vario Path deflecting mirror 100 % luminous-field diaphragm man., 2x4 positions d=0.8-6.4 mm

424206-9901-000

Condenser module @
DIC

4-position modulator turret 423906-9000-000
for circular DIC/TIC
424703-0000-000

4-position modulator turret mot.
for circular DIC/TIC

423611-0000-000
Stop slider mot. with centerable
luminous-field diaphragm
423612-9901-000

Slider man. with variable

428300-9901-000

Double filter wheel, discrete,
mot., 2x4 positions. Neutral-density filter set D/A,
428301-9901-000 d=25

Double filter wheel, discrete, man. 487931-9901-000

for camera deflection, 34x46x4 mm 423618-9000-000

Reflector module C-DIC/TIC ACR P&C
for reflected light 425110-9110-000
424929-9903-000

DIC prism C | for modulator turret

for EC EPN 5x-20x

System desk for
Axio Imager Vario
1500x800 mm

see price list 426921-0000-000 424704-9901-000 430025-9201-000 rectangular diaphragm with neutral-density filter set d=25 Neutral-density filter set
DIC prism C Il for modulator turret 423615-0000-000 with 2x4 postions for reflected light, d=25
for EC EPN 50x-100x DIC slider for .22 Vario without focus: 428319-9000-000 487935-9020-000

Achromatic 426922-0000-000 see price list 7-position objective Nt

LD condenser TIC prism for modulator turret nosepiece, HD M27 mot. Usable only if no camera path deflecting system on the left side is inserted:

0.8 H D Ph DIC for EC EPN 5x-100x 5 424502-0000-000

424204-9901-000 426923-9901-000 for .22 Vario with focus: 6-position objective 6-position reflecto turret mot. [=)

(do not use with Compensator mount 6x20 6-position objective nosepiece, nosepiece, HD DIC M27 mot.  Axio Imager Vario for P&C modules

Quartz depolarizer

scanning stage
432036-9010-000)

Condenser, LD achromatic

0.8 H DIC 5x

424226-9000-000

(do not use with

Seannina stane 43202A-0010-000)

with DF stop
424706-0000-000

for .22 Vario without focus:
Objective intermediate rings ACR
see price list

A3

Objectives M 27
ICS objectives
<o nrica list

Pol M27 mot. Vario
424514-9000-000

6-position objective nosepiece,
HD DIC M27 mot. Vario
424514-9010-000

Nosepiece 7-position HD M27
mot. for Axio Imager.22 Vario,
with particle protection
424514-9040-000

424505-0000-000

6-position objective

nosepiece, HD DIC

M27 mot. ACR

424507-0000-000

Nosepiece 7-position HD M27

mot. for Axio Imager.22 Vario,
jth particle protection

474514-a040-000

424916-9000-000
6-position reflecto turret mot. ACR
Axio Imager Vario for P&C modules
424916-9010-000

d=32 mm
453653-0000-000

Analyzer slider D/A

with lambda-plate,
each rotatable +/- 10°
453663-9901-000

Analyzer slider
D/A, fixed

428101-0000-000

Depolarization slider
D/A

428105-0000-000

Analyzer slider D/A with
lambda-plate, 360° rotatable
428102-0000-000

Analyzer slider D/A,

360° rotatable
428103-0000-000
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Componente
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700 (26.56)

962,5 (37.89)

ZEISS Axio Imager Vario

Altura da camara de amostras

Curso do foco de revédlver porta-objetiva

Profundidade da camara de amostras
Percurso maximo da mesa

Gama maxima de luz transmitida
Dimensdes do médulo de microscopia
Peso do médulo de microscopia

Peso da placa de base e coluna
Dimensodes da placa de base

Oculares

Aumento da objetiva

Objetiva

Tubos

Mesas

lluminacao

Processo de contraste

0 - 254 mm (em caso de luz incidente, sem mesa)
0- 112 mm (em caso de luz incidente, com mesa)

0-91 mm (em caso de luz transmitida, com mesa)

5 mm

385 mm (eixo Optico até o pilar)

300 mm x 300 mm

200 mm x 200 mm

180 mm x 260 mm x 420 mm (altura x largura x profundidade)
Consoante o equipamento 17,5 a 20 kg

aprox. 78 kg

700 mm x 574 mm (largura x profundidade)

Numero do campo de visdo 23 ou 25

1x - 150x

Luz incidente: EC EPIPLAN, EC Epiplan-NEOFLUAR, EC Epiplan-APOCHROMAT
Luz transmitida: N-ACHROPLAN, EC Plan-NEOFLUAR, Plan-APOCHROMAT, C-APOCHROMAT, FLUAR

Especial: LD EPIPLAN, LD EC Epiplan-NEOFLUAR

Maodulo tubo sem perspectiva binocular, tubo binocular, fototubo, ergotubo e ergofototubo

Mesas manuais de movimentos cruzados e mesas motorizadas de digitalizacdo para luz incidente e luz transmitida com percursos de 200 mm x 200 mm ou

300 mm x 300 mm
12 V 100 W HAL, 100 W HBO, microLED

Luz incidente: Campo claro, campo escuro, contraste diferencial de interferéncias, contraste circular diferencial de interferéncias, polarizacdo simples, luz
transmitida de fluorescéncia: Campo claro, campo escuro, contraste diferencial de interferéncias, polarizacdo, contraste de fases
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Condi¢des ambientais

Transporte (na embalagem)

Temperatura ambiente autorizada -40 a +70 °C
Operagao
Temperatura ambiente autorizada +10 a +40 °C

Umidade relativa do ar autorizada
Pressao do ar
Altura de utilizacao

Grau de contaminacao

Dados técnicos operacionais para Axio Imager Vario

max. 75% a 35 °C
800 hPa a 1060 hPa
no max. 2000 m

2

Area de utilizacao

Classe de protecdo

Tipo de protecao

Seguranca elétrica

Categoria de sobretensao

Supressao das interferéncias radioelétricas

Imunidade a interferéncia

Tensdo da rede para caixa de controle (Control-Box) externa
N&o é necessaria uma conversdo da tensdo da rede!

Frequéncia da rede

Consumo de energia do moédulo de microscopia Axio Imager.A2 Vario

Consumo de energia do médulo de microscopia Axio Imager.A2 Vario

Luz montada microLED

Fonte de alimentacdo, CAN externo para HAL 100

Camaras fechadas

|

IP 20

Segundo a DIN EN 61010-1 (IEC 61010-1), tendo em consideragao as normas CSA e UL
Il

em conformidade com a EN 55011, classe B

em conformidade com a DIN EN 61326

100 a 127 V, 200 a 240 V +10 %

50/60 Hz
no max. 300 VA
no max. 260 VA

400 a 700 nm, pico com 460 nm, grupo de risco LED 1 segundo a IEC 62471

Area de utilizacdo
Classe de protecdo
Tipo de protecao
Tensao da rede
Frequéncia da rede

Consumo de energia

Camaras fechadas

|

IP 20

100 VAC ... 240 VAC
50/60 Hz

no max. 260 VA
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Balastro HBO 100

Area de utilizacdo
Classe de protecdo
Tipo de protecdo
Tensao da rede

Frequéncia da rede

Consumo de energia no caso de operacao com HBO 100

Fonte de alimentacdo com conector para SMC 2000

Camaras fechadas

|

IP 20

100 VAC ... 240 VAC
50/60 Hz

no max. 155 VA

Area de utilizacdo
Classe de protecdo
Tipo de protecao
Tensao da rede
Frequéncia da rede

Consumo de energia

Fusiveis segundo a EC 127

Camaras fechadas

|

IP 20

100 VAC ... 240 VAC

50/60 Hz

no max. 2,5 A com 24 VDC

Caixa de controle (Control-Box) para Axio Imager.A2 Vario
Caixa de controle (Control-Box) para Axio Imager.Z2 Vario

Fonte de alimentacdo externa para HAL 100

Balastro HBO 100

Fontes de luz

T5,0A/H/ 250V, 520 mm
T5,0A/H/ 250V, 520 mm
T4,0A/250V, 5x20 mm
T2,0 A/H, 520 mm

Lampada de halogénio
Adaptabilidade da fonte de luz

Lampada de vapor de mercurio

Consumo de energia para HBO 103 W/2

12 V/100 W

continua aprox. 0,7 a 12 V
HBO 103 W/2

100 W
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Componente Opgao ZEISS Axio Imager.A2 Vario ZEISS Axio Imager.Z2 Vario ZEISS Axio Imager.Z2 Vario
sem foco
Suporte manual + - -
motor - + +
Caixa de controle (Control-Box) = = + 0
Codificagao (pode ser lido pelo PC) - + + +
com controle remoto MARC + ] o]
Estacdo de controle (docking station) com TFT = (0] 0
Gerenciador de contraste = - + +
Gerenciador de luz = +* Ea X
Revélver de porta-objetiva codificada (0] - -
motorizado - o] o]
Revolver refletor codificado 6x + = =
motor 6x = (0] ()
motorizado 6x ACR - o] o]
Revélver da objetiva codificado 6x POL Vario 0] - -
codificado 6x HD DIC Vario (] = =
motorizado 6x POL Vario - o] 0]
motorizado 6x HD DIC - o] (0]
motorizado 7x HD - - 0]
Revolver de modulador para C-DIC/TIC manual (e} (0] (e}
motorizado - o] (0]
lluminacao de luz transmitida manual (¢} (0] (¢}
Carrossel para filtro duplo Luz transmitida manual 0] o] 0]
motorizado = = =
lluminacao de luz incidente manual + - -
motorizada = + +
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Componente Opcao ZEISS Axio Imager.A2 Vario  ZEISS Axio Imager.Z2 Vario ZEISS Axio Imager.Z2 Vario
sem foco
Diafragma de campo Luz incidente manual + 0 0
motorizado = () 6]
Diafragma de abertura Luz incidente manual 0 0 0
motorizado - o] o]
Diafragma de abertura Luz incidente com .
. . motorizado = (] 0
Revdlver do diafragma de abertura
Carrossel para filtro duplo Luz incidente manual 0 0 0
motorizado - 0 o]
Atenuador FL manual o) 0 o)
motorizado = (0] ()
Comutagao Luz incidente / Luz transmitida manual Qrxxx + +
por estagao de controle (docking station) ou MARC Ox** Ox** Qx**
Luz mista manual Oxxxx fokaaad fokaaad
por estagdo de controle (docking station) - OF** Ox**
Foco do revolver para objetiva motor, resolucdo de incremento 10 nm - + -
motor, resolucao de incremento 25 nm + = =
Foco automatico = = = =
ApoTome.2 = (6] () (0]
Mesas digitalizadoras Motores de passo DC 0] o] 0]

+ = Incluido no moédulo de microscépio

o] = Pode ser obtido opcionalmente

= = N&o é possivel

* = Gerenciador de luz Imager manual

** = Gerenciador de luz Imager motorizado

bk = Com unidade de alimentacdo adicional 422610-9040-000
bl = Com unidade de alimentacao adicional 422610-9060-000
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Conte com uma assisténcia no verdadeiro sentido da palavra

Como o sistema de microscopia da ZEISS é uma das suas ferramentas mais importantes, certificamo-nos de
que esta sempre pronto para funcionar. Além disso, garantimos que vocé utilizara todas as opgdes para tirar
0 maximo proveito do seu microscopio. Vocé pode escolher entre uma gama de produtos de assisténcia,
cada um dos quais fornecido por especialistas da ZEISS altamente qualificados, que o apoiardo apos

a aquisicao do sistema. O nosso objetivo consiste em possibilitar a experiéncia daqueles momentos especiais
que inspiram o seu trabalho.

Reparar. Assistir. Otimizar.

Tire 0 maximo proveito do tempo de atividade do seu microscopio. O ZEISS Protect Acordos de Servico lhe
permite prever um or¢camento para custos de funcionamento, reduzindo os tempos de inatividade dispendio-
sos e permitindo a obtencao dos melhores resultados através de um melhor desempenho do seu sistema. Es-
colha entre os acordos de servico concebidos para Ihe proporcionar uma gama de niveis de controle e op-
¢Oes. Trabalharemos com vocé para selecionar o Protect Acordos de Servico mais adaptado as necessidades
do seu sistema e requisitos de utilizacdo, de acordo com as praticas padrdo da sua organizacao.

Nosso servico personalizado também oferece vantagens distintas. O pessoal de assisténcia da ZEISS ira
analisar qualquer problema que surja e resolvé-lo — quer via software de manutencao remota ou no local.

Melhore o Seu Sistema de Microscopio.

O seu sistema de microscépio da ZEISS é concebido para uma variedade de atualizacdes; as interfaces abertas
permitem a vocé manter sempre um elevado nivel tecnoldgico. Como resultado, vocé ira trabalhar agora de
forma mais eficiente, alargando simultaneamente a longevidade produtiva do seu microscopio a medida que
vao surgindo novas possibilidades de atualizagdes.

Salientamos que os nossos produtos de assisténcia sdo constantemente ajustados de forma a atender as
necessidades de mercado e podem estar sujeitos a alteracao.

Tire proveito do melhor desempenho do seu sistema de
microscépio com servicos da ZEISS — agora e futuramente.

>> www.zeiss.com/microservice
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The moment "I think" becomes "l know".

This is the moment we work for.
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